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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第１区分
【発行日】令和3年10月14日(2021.10.14)

【公表番号】特表2020-533164(P2020-533164A)
【公表日】令和2年11月19日(2020.11.19)
【年通号数】公開・登録公報2020-047
【出願番号】特願2020-514177(P2020-514177)
【国際特許分類】
   Ｂ０１Ｊ  29/76     (2006.01)
   Ｃ０１Ｂ  39/48     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  53/86     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  53/94     (2006.01)
   Ｆ０１Ｎ   3/08     (2006.01)
   Ｆ０１Ｎ   3/10     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ０１Ｊ   29/76     　　　Ａ
   Ｃ０１Ｂ   39/48     ＺＡＢ　
   Ｂ０１Ｄ   53/86     ２２２　
   Ｂ０１Ｄ   53/94     ２２２　
   Ｆ０１Ｎ    3/08     　　　Ｂ
   Ｆ０１Ｎ    3/10     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】令和3年9月2日(2021.9.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１７】
　前記触媒基材がウォールフローフィルター基材又はフロースルー基材を含むハニカムで
ある、請求項１６に記載の触媒物品。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項２０】
　前記排気ガス中のＮＯｘレベルを２００℃～約６００℃の間の温度でＮ２及び水に還元
する、請求項１９に記載の方法。
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